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Microscope support for a microscope comprises a base plate and a support 
plate rotatably connected together on their sides facing away from the user 
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Abstract of DE1 01 48781 

Microscope support comprises a base plate (1) 
connected to a support plate (2) supporting the 
microscope. The base plate and the support plate 
are rotatably connected together on their sides 
facing away from the user. The support plate is 
received in the base plate in a central recess. 
The regions of the base plate lying on both sides 
of the recess act as an armrest for the user. 
Preferred Features: A height-adjusted foot (4, 5) 
is provided as a device for adjusting the base 
plate in each of the two corners of the base plate 
facing away from the user. 
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@ Mikroskoptrager 

@ Die Erfmdung betrifft einen Mikroskoptrager, mit des- 
sen Hilfe das Mikroskop in erne fur den Benutzer ergono- 
mische Position gebracht werden kann. Eine Grundplatte 
mit verstellbarer Neigung dient gleichzeitig als Armstut- 
ze, an dieser ist eineTragerp! arte fur das Mikroskop ange- 
lenkt, deren Hone und Neigung ebenfalls verandert wer- 
den kann. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bclrifft einen Mikroskoptrager mit 
dessen Hilfe das Mikroskop in eine fur den Benutzer ergo 
nomische Position gebxacht werden kann. 5 
[0002] Mikroskope werden an vie I en Arbeitsplatzen in der 
Industrie, in Forschungseinrichtungen und im Gesundheits- 
wesen eingesetzL Die Benutzer sind haufig uber eine lange 
Zeit gezwungen in einer vorgegebenen Haltung am Mikro- 
skop zu arbeiten. Dabei korrrmt es oft zu Problemen wie 10 
Schmerzen in Rucken, Schultern oder Armem Diese Pro- 
bleme wurden von den Mikroskopherstellern erkannt und es 
wurden Losungen entwickelt urn z>B. die Okulare in der 
Hohen verstellen zu konnen oder die Bedienelemente griff- 
gtlnstig anzubringen. Die Verstellung der Okulareinblicks- is 
hohe erfordert aber erheblichen Aufwand bet der AusLegung 
des optischen Systems und ist damit aus Kostengriinden nur 
hochwertigen Mikroskopen vorbehalten. 
[0003] Auch werden Mikroskope nur in StandardgroBen 
gefertigt und sind darnit nicht vom Nutzer flexibel an seine 20 
Bediirfnisse anpassbar. 

[0004] Um dem Nutzer trotzdem die Moglichkeit zur An- 
passung an seine bevorzugte Mikroskopier-Haltung zu ge~ 
ben wurde bereits friihzeitig vorgeschlagen, die Mikroskope 
auf einen TYa'ger zu stellen, welcher durch Hohenverstellung 25 
und Neigung die Position des Mikroskops an die korperli- 
chen Voraussetzungen des Benutzers anpassbar macht. 
[0005] In der US-Patentschrift 2,604,815 aus dem Jahr 
1952 weist das Mikroskop selbst drei Beine auf, von denen 
eines abklappbar ist, wodurch ledigtich die Neigung des Mi- 30 
kroskops veranderbar ist. Aufierdem ist diese Losung relativ 
instabil und fur heutige Mikroskope wegen deren Gewichts 
nicht mehr einsetzbar. 

[0006] Eine ahnliche Losung ist in US 2,730,923 be- 
schriebem Hier ist das Mikroskop um eine im vorderen, auf 35 
den Benutzer gerichteten Teil, befindliche Achse kippbar 
und weist in seinem hinteren Tbil eine Stiitze auf, welchen 
an definierten Positionen in einen Rahtnen einrasten kann, 
um so verschiedene Neigungen zu realisieren. Diese Losung 
weist die gleichen Nachteile auf wie US 2,604,8 15. 40 
[0007] Um die Neigung feinfUhliger einstellen zu konnen 
wurde in US 5,517,354 vorgeschlagen, statt der Rasten im 
hinteren Teil des Mikroskoptragers Gewindebolzen vorzu- 
sehen, mit deren Hilfe die Hohe und damit die Neigung stu- 
fenlos reguliert werden kann. Damit entsteht eine komforta- 45 
ble Losung zur Einstellung der Neigung, allerdings zeigt 
sich bei dieser Losung wie auch bei den vorgenannten, dass 
mit der Verstellung der Neigung sich die Hone und damit 
Erreichbarkeit der Bedienelemente des Mikroskops veran- 
dert, was nun seinerseits zu Unbequemlichkeit fur den Be- 50 
nutzer fuhrt, da er nicht mehr wie gewohnt mit aufgelegten 
Unterarmen das Mikroskop bedienen kann. Um diesen 
Nachteil auszugleichen wurde in US 5,195,705 vorgeschla- 
gen, zusatzlich zu einer wiederum uber Rasten realisierten 
NeigungseinsteLLung des Mikroskoptragers keilfbrmige 55 
Armstutzen neben dem Mikroskop zu positionieren, um so 
die Griffiiohe der Hande an die Lage der Bedienelemente 
am geneigten Mikroskop anzupassen. AUerdings sind diese 
ArmstUtzen nicht variabel in ihrer Hohe, aufierdem konnen 
sie wegen ihres geringen Gewichtes (es wird vorgeschlagen «> 
sie aus SchaumstorT herzustellen) durch den Benutzer leicht 
aus ihrer op tit rial en Position verschoben werden und mussen 
dann wieder korrigiert werden. 

[0008] Ein weiterer Nachteil dieser bekannten Losungen 
ist, dass sich mit der Neigung des Mikroskops auch die Ein- 65 
blickhobe in die Okulare verandert, was nun wieder zu einer 
unbequemen Haltung des Benutzers fuhren kann. Aufierdem 
kann es vorkommen, dass bedingt durch das vorgesehene 



Mikroskopierverfahren grbfiere, aus ergonomischen Griin- 
den gewunschte Neigungen des Mikroskops nicht realisier- 
bar sind, z. B. beim Mikroskopieren von Praparaten in Petri- 
Schalen o. a.. 

[0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung die geschilderten 
Nachteile des Standes der Ibchnik zu iiberwinden und einen 
Mikroskoptrager anzugeben welcher in einfacher Art die 
Veranderung von Neigung und Einblickshohe des Mikro- 
skops an die Bediirfnisse des Benutzers anzupassen gestat- 
tet. Diese Aufgabe wird erfindungsgemMB gelost durch ei- 
nen Mikroskoptrager nach dem Kennzeichen des L Patent- 
anspruchs. 

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran- 
spruchen 2 bis 8 angegeben. 

[0011] Der besondere VorteiL der Erfindung liegt darin, 
dass sich sowohl die Neigung des Mikroskops als auch die 
Hohe des Okulareinblicks mit sehr einfachen Mitteln an die 
Wiinsche des Benutzers anpassen lasst AuBerdem ist si- 
chergestelit, dass der Benutzer die Unterarme in gewohnter 
Weise auflegen kann um darnit in entspannter Haltung die 
Bedienelemente des Mikroskops zu erreichen. 
[0012] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiels erlautert. 
[0013] Eszeigen 

[0014] Fig, 1 : eine Gesamtansicht des erflndungsgemaBen 
Mikroskoptragers 

[0015] Fig. 2: einen Querschnitt (Mikroskoptrager in Ma- 
ximalstellung) 

[0016] Fig. 3: einen Querschnitt (Mikroskoptrager in Mi- 
nirnalstellung) 

[0017] Fig. 4: die Rastvorrichtung als Einzeldarstellung 
[0018] In Fig. 1 weist die hier zweigeteilte Grundplatte 1 
eine Aussparung fur die zweite Platte 2 auf. Die Grundplatte 

1 besitzt im vorderen Bereich zur Erhohung der Eigonomie 
eine abgerundete Kante 3 und stiitzt sich an der Vorderseite 
auf einem hier nicht dargestellten Hsch o. a. ab. Im hinteren 
Bereich der Grundplatte 1 sind verstellbare Piifie 4, 5 ange- 
brachU Die zweite Platte 2 ist in ihrem hinteren Bereich mit- 
tels einer hier nicht sichtbaren Achse an der Grundplatte 1 
angelenkt. In ihrem vorderen Bereich weist die zweite Platte 

2 eine Rastvorrichtung 6 zur Hohen- und damit Neigungs- 
verstellung der Platte 2 gegen die Platte 1 auf. Die Platte 2 
verfugt uber Verbindungselemente 7 zum Befestigen eines 
Mikroskops. Die Platte 1 ist vorteilhafterweise mit einem 
weichen Gewebe, Kunststof? oder Soft-Tbuch-Lack be- 
schichtet, um eine bequeme Lagerung der Unterarme des 
Bedieners zu ermoglichen. Fig. 2 zeigt schemadsch einen 
Querschnitt durch den erflndungsgemaBen Mikroskoptrager 
entlang der Mi tie der zweiten Platte 2. Die Platte 2 ist mittels 
der Achse 8 gegen die Platte 1 verkippbar. Der einstellbare 
FuR 4 weist eine im wesentlichen quaderforrnige Form auf. 
Er ist durch die Drehachse 9, welche so angeordnet ist, dass 
ihr Abstand zu den Seitenflachen (10, 11, 12) jeweils ver- 
schieden ist, mit der Grundplatte 1 verbunden. Damit hat die 
Grundplatte 1 in Abhangigkeit von der Auswahl der Qua- 
derseitenflache, welche zur Abstiitzung auf dem Hsch aus- 
gewahlt wird^ eine verschiedene Neigung. Gleichzeitig wird 
damit auch die Hohe des auf der Platte 2 befestigten Mikro- 
skops variiert. An der Vorderseite wird die Hohe der Platte 2 
mit einer Rastvorrichtung 13 eingestellt. In der Darstellung 
Fig. 2 ist die Platte 2 und darnit das auf ihre befestigte (nicht 
dargestellte) Mikroskop in der hochsten Position dargestellt 
[0019] Fig. 3 zeigt den gleichen schematischen Quer- 
schnitt wie Fig. 2, zur Erlauterung des Prinzips der Erfin- 
dung jetzt aber in der niedrigsten Position fUr das Mikro- 
skop. Der Fufi 4 ist so gedreht, dass sich die Seitentlache 10 
mit dem geringsten Abstand von der Drehachse 9 auf dem 
Tisch abstutzt, die Rastvorrichtung 13 ist in der untersten 
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SteUung ftir die Platte 2 eingeiastet 

[0020] In Fig. 4 ist die Rastvorrichtung 13 fur die Hohen- 
einstellung fiir den vorderen leil der Platte 2 zur Verdeutli- 
chung vergroBert dargestellt. Die Platte 2 we ist an ihrer 
derflache Aussparungen 14 auf, in welche ein Gegenstiick 5 
15 eingreift. Das Gegenstiick 15 ist Bestandteil eines Schie- 
bers 16, welcher auf einem mit der Grundplatte 1 fest ver- 
bundenen Montageblech 17 verschiebbar gelagert isL Die 
SteUung von Schieber 16 und Montageblech 17 wird durch 
eine Feder 18 fbriert Auf dem Schieber 16 ist eine ergono- 10 
misch geformte Handauflage 19 angebracht, welche gleich- 
zeitig als Handgriff dient Zur Hdheneicstellung dcs Vorder- 
teils der Platte 2 und damit der Neigung des auf der Platte 2 
befesngten (hier nicht dargestelllen) Mikroskops wird nun 
durch Leichtes Anheben des Mikroskops die Rastvorxichtung 15 

13 entlastet und rnittels des Handgriffe 19 gegen die Wir- 
kung der Feder 18 das Gegenstiick 15 aus der Aussparung 

14 herausgezogen. Damit ist das Mikroskop frei um die 
Achse 8 kippbar geworden. Jetzt wild die gewunschte Nei- 
gung bzw. Hohe eingestellt und durch Loslassen des Hand- 20 
griffs 19 das Gegenstiick 15 in die zugehdrige Aussparung 
14' eingebracht 

[0021] Durch die Erfindung kann die Hohe des Okularei n- 
blicks auch bei einfachen Mikioskopen individuell an die 
Bediirfhisse des Nutzers angepasst werden, wobei gleichzei- 25 
tig die leichte Erreichbarkeit der Bedienelemente erhalten 
bleibt, da tiber die Neigung der Grundplatte die Unterarme 
des Benutzers so gefiihrt werden, dass die relative Lage der 
Hande zu den Bedienelementen des Mikroskops weitgeheod 
erhalten bLeibt. 30 
[0022] Die Realisierung der Erfindung ist nicht an das dar- 
gestellte Ausfuhrungsbeispiel gebunden. Dem Fachmarm 
sind auch andere Mittel zur Hoheneinstellung wie z. B. 
Schraubtriebe o. a. gelaufig, ohne dass das Gebiet der Ernn- 
dung verlassen wird. 35 

Patentanspriiche 

1. Mikroskoptrager, 

mit einer Grundplatte (1) und einer mit dieser verbun- 40 
denen, das Mikroskop tragenden Tragplatte (2), 
wobei die Grundplatte (1) zumindest an ihrer vom Be- 
nutzer abgewandten Seite eine Einrichtung zur Hohen- 
verstellung aurweist 

und wobei die Grundplatte an einer Seite mit der TVag- 45 
plane drehbar verbunden ist und diese Verbindung eine 
Kippung des Mikroskops zum Benutzer hin oder von 
diesem weg erlaubt, 
gekennzeicbnet da durch, 

dass die Grundplatte (1) und die Tragplatte (2) an ihren 50 
beiden benutzerabgewandten Seiten drehbar miteinan- 
der verbunden sind 

und dass die Tragplatte (2) in der Grundplatte (1) in ei- 
ner vorzugsweise mitogen Aussparung aufgenommen 
ist, wobei die beiderseits dieser Aussparung liegenden 55 
Bereiche der Grundplatte vorzugsweise als Armauflage 
fur den Benutzer dienen. 

2. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass als Einrichtung zur Hohenverstel- 
lung der Grundplatte vorzugsweise in jeder der beiden go 
vom Benutzer abgewandten Ecken der Grundplatte ein 
bohenverstellbarer FuB (4, 5) vorgesehen ist. 

3. Mikroskoptrager nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichneC dass die hohenverstellbaren Fiisse (4, 5) 
vorzugsweise gleich und quaderfbrmig ausgebildet und 65 
an der Grundplatte (1) um eine auBermitdg zu den Qua- 
dern liegende Achse (9) drehbar gelagert sind. 

4. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichnet, dass sich die Tragplatte (2) an ihrer dem 
Benutzer zugewandten Seite gegen die Grundplatte (1) 
abstutzt und die Neigung der Tragplatte gegen die 
Grundplatte einstellbar ist. 

5. Mikroskoptrager nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass sich die Tragplatte (2) an ihrer dem 
Benutzer zugewandten Seite gegen eine SteMache fur 
den Mikroskoptrager abstutzt und die Neigung der 
Tragplatte (2) gegen die Stellflache einstellbar isL 

6. Mikroskoptrager nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass im dem Benutzer zugewandten Be- 
reich der Tragplatte (2) eine Rastvorrichtung (13) mit 
mehreren in der Hohe verschiedenen Raststellungen 
(14, 14*) vorgesehen ist, wobei ein mit der Grundplatte 
(1) verbundenes Rastelement (15) in die Rastvorrich- 
tung in FJngriff bringbar ist. 

7. Mikroskoptrager nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzei c h n et, dass die Grundplatte (1) an 
ihrem benutzerzugewandten Rand mit einer abgerun- 
deten Xante (3) versehen ist. 

8. Mikroskoptrager nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragplatte (2) Befe- 
stigungsmittel (7) fur das Mikroskop aurweist. 
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